






y 

x 

y 

x 

 

x 
y 



∙











1. Gevorgyan S. Tunable Film Bulk Acoustic Wave Resonators.-Springer-Verlag, London, 

2013.-243p. 

2. Gevorgyan S. Ferroelectrics in Microwave Devices, Circuits and Systems.-Springer, 

2009.- 394p. 

 

4. Авджян К.Э., Буниатян В.В., Даштоян А.Р. Оптические свойства наноразмерных 

композитных пленок BiFeO3 /BaTiO3/Ni0.5Zn0.5Fe2O4, полученных методом лазерно-

импульсного осаждения // Известия НАН РА. Физика.-2013.- Т.48, №3.- С. 203-207. 



 

6. Hegde M. S. Epitaxial oxide thin films by pulsed laser deposition: Retrospect and 

prospect // Proc. Indian Acad. Sci.- 2001.- Vol. 113, N. 5 & 6.- P. 445–458. 

7. Eason R. Pulsed laser deposition of thin films.- WILEY, 2007.- 707 p. 

О.Р. ДАШТОЯН, А.Р. ДАШТОЯН, В.В. БУНИАТЯН 

ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФЕРРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 

Импульсным лазерным напылением изготовлены нанопленочные структуры  

Pt – Ba0,25Sr0,75TiO3 – pSi – Al и Pt – Ba0,31Sr0,69TiO3 – SiO2 – pSi – Al с использованием ми-

шеней, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

В разных внешних условиях экспериментально исследованы вольт-амперные характе-

ристики изготовленных структур. 

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный синтез, BST, 

импульсное лазерное напыление, ферроэлектрические нанопленочные структуры, вольт-

амперные характеристики. 

HOVH.R. DASHTOYAN, H.R. DASHTOYAN, V.V. BUNIATYAN 

CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF  FERROELECTRIC 

NANOSCALE FILM STRUCTURES 

Pt – Ba0,25Sr0,75TiO3 – pSi – Al and Pt – Ba0,31Sr0,69TiO3 – SiO2 – pSi – Al nanoscale film 

structures are obtained by the method of pulsed laser deposition using the targets produced by 

self-propagating high-temperature synthesis. Current-voltage characteristics of the obtained 

structures are experimentally studied under different conditions.  

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis, BST, pulsed laser deposition, 

ferroelectric nanoscale film structures, current-voltage characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 


